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И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

(57) Формула полезной модели
1. Микрооптическая система формирования изображений для визуального и

инструментального контроля, состоящая из размещенного на плоской подложке
плоского дифракционного оптического элемента, отличающаяся тем, что указанный
оптический элемент состоит из элементарных областей Rij, размером до 50 мкм, i=l, 2,
...Ν; j=l, 2, ...Ν, где Ν - число разбиений оптического элемента на элементарные области
по осям координат, причем часть площади каждой из элементарных областей Rij
занимают оптические элементы сфазовойфункцией, равной константе, либофрагменты
внеосевых линзФренеля с параболоидной фазовой функцией и/или фрагменты плоских
внеосевых линз Френеля с седлообразной фазовой функцией, сформированные в виде
микрорельефа, обеспечивающего заданную диаграмму направленности рассеянного
дневного света, реализующую синтез изображений, состоящих из отдельных точек, с
визуальнымэффектом смещения сформированныхизображенийпринаклонахподложки
относительно наблюдателя, а другую часть площади каждой из элементарных областей
Rij занимает область Qij, внутри которой сформированы фрагменты киноформа,
формирующего при освещении микрооптической системы лазерным излучением 2D
изображение, используемое для инструментального контроля.

2.Микрооптическая система по п.1, отличающаяся тем, что внеосевые линзыФренеля
и, или киноформ сформированы как многоградационные элементы.

3.Микрооптическая система по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что область Qij занимает
площадь в пределах 15-50% от площади каждой из элементарных областей Rij.
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